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CERTIFICADO 

Concedemos a  BRUNO PATRICK SIQUEIRA MAIER este certificado de  Participação no Seminário 

Clean Labe l :  Como a  I ndústr ia  de Al imentos  Está  se  R emodelando?  

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Estadual 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
 Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação - UAPPG 
 Instituto Tecnológico em Alimentos para a Saúde - Itt Nutrifor 
 Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos 

Realização:  12 de maio de 2016 Duração: 1 hora São Leopoldo, 10 de junho de 2016. 

  
Renata Cristina de Souza Ramos 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/C9362F73F19BCC8994323A339DB590F6B55BEFA6 

 

PROGRAMA

Tema: Clean Label: Como a Indústria de Alimentos Está se Remodelando?

 
 
   

 

Coordenadora: Juliana de Castilhos. 

                                                                                       Palestrante: Daiana de Souza. 

 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
UNIDADE DE APOIO DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Registro n.º 8, folha 149 do livro EX021. 

 São Leopoldo, 10 de junho de 2016. 

 

Gerência de Registros Acadêmicos 
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